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Materiaty konferencyjne W Adres do korespondencji

Wszystkie referaty beda recenzowane i zostang wydane
jako materiaty konferencyjne w formie ksiazkowe;.

Komitet Naukowy bedzie rekomendowat artykuty do nizej
wymienionych czasopism: Bulletin of the Polish Academy
of Sciences: Technical Sciences, Open Enigeering,
Metrolody and Measurements Systems, Advances in
Production Engineering & Management.

Koszt publikacji (wymagana dodatkowa optata) zgodna z
cennikiem wydawcy.

Autorzy beda tez mogli opublikowac swoje zrecenzowane

artykuly w innych czasopismach wedtug wtasnych
deklaracji.

Politechnika Swietokrzyska
Kielce University of Technology

polski (Polish)
angielski (English)

Tematyka konferencji

- Sesje plenarne

» Obrady w sekcjach tematycznych

- Sesjaplakatowa

« Prezentacje firm, producentéw aparatury pomiarowej
» Wystawa sprzetu pomiarowego

Politechnika Swigtokrzyska
Wydziat Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
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Terminarz konferencji
TECHNIKACH WYTWARZANIA

28.02.2022 - zgtoszenie wstepne referatu w postaci
streszczeniai wypetnienia karty zgtoszenia

30.04.2022 - wystanie petnego referatu zgodnie
z wymogami przygotowania do druku na podstawie
komunikatu nr2

15.06.2022 - otrzymanie recenzji referatu z wymogami
naniesienia poprawek w tym przypadku przedstawienie
poprawionego referatu

30.06.2022 - dokonanie wptaty za uczestnictwo
w konferenciji

15.07.2022 - otrzymanie oficjalnego zaproszenia
z podaniem programu konferencji - komunikat nr3

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Wydziat Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Swigtokrzyska

Koszt konferencji bedzie ustalony do dnia 30.04.2022
i bedzie zalezny od uzyskania dotacji pochodzacej od
SpPONSOrow.

Kielce, 14-16 wrzesnia 2022 r.
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Szanowni Panstwo,

Z wielka rados$cia pragne poinformowag, ze po 4-letniej przerwie spowodowanej pandemia
podejmuje dziatania zmierzajace do zorganizowania kolejnej, cyklicznej, XV juz konferencji
pn. ,Metrologia w Technikach Wytwarzania”, ktéra bedzie zarazem IX-ta konferencja
0 wymiarze miedzynarodowym.

~ Po prawie 25 latach organizacji tej konferencji podjeta si¢ moja uczelnia - Politechnika
Swietokrzyska - reprezentowana przez Katedre Technologii Mechanicznej i Metrologii, gdyz
moje Srodowisko naukowe organizowato w 1996 r. Vl edycje tej konferencji.

Szczegolnym powodem zorganizowania w Kielcach tego naukowego spotkania jest to, ze
w 2022r. bede obchodzit Jubileusz 50-lecia mojej pracy w Politechnice Swigtokrzyskiej. Z tego
wzgledu konferencja ta bedzie podsumowaniem mojej dziatalnosci naukowo-dydaktycznej na
Uczelni, na ktérej uzyskatem kolejne stopnie naukowe i tytuly profesorskie, bedac
zatrudnionym na kolejnych stanowiskach od asystenta stazysty do profesora zwyczajnego,
a takze petniac kolejne uczelniane funkcje od kierownika Zaktadu i Katedry, dziekana Wydziatu
orazrektora Uczelni.

W trakcie swojej dziatalnosci naukowej i organizacyjnej miatem wielkg przyjemno$é
wspotpracowaé prawie ze wszystkimi uczelniami technicznymi w kraju oraz z wieloma
osrodkami naukowymi w kraju i za granica, a takze z wieloma podmiotami gospodarczymi
w zakresie projektowania i wdrazania do produkcji wielu systeméw pomiarowych
i innowacyjnych procesow technologicznych.

Z wielka radoscia bede goscit osoby, z ktérymi wspotpracowatemi ktérzy byli uczestnikami
ostatnich czterech konferencji. Do tych oséb kieruje zaproszenie do udziatu w XVIII Krajowej
i IX Miedzynarodowej Konferencji ,,Metrologia w Technikach Wytwarzania” i licze na
pozytywna odpowiedz.

Dotychczasowym zwyczajem tej konferencji jest to, ze zostang wydane materiaty
zawierajace wygtoszone referaty z zaznaczeniem, ze bedzie to wydawnictwo do uzytku
wewnetrznego (bez ISBN). Natomiast po konferencji Komitet Naukowy zarekomenduje
opublikowanie zgtoszonych referatow do odpowiednich wysoko punktowanych czasopism.
Dlatego wygtoszone referaty beda mogly by¢ przedstawione w wersji rozszerzonej i powinny
by¢ opracowane zgodnie z redakcyjnymi wymaganiami tych czasopism. Do rekomendowanych
czasopism nalezy zaliczy¢: Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences,
Open Enigeering, Metrology and Measurements Systems, Measurement, Advances in
Production Engineering & Management, International Journal of Advanced Manufacturing
Technology.

Do zobaczenia na kolejnej Konferencji ,,Metrologia w Technikach Wytwarzania”.

prof. dr hab. inz. Stanistaw Adamczak
dr he. (multi)
Przewodniczacy Komitetu
Naukowego Konferencji

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Wydziatu Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechniki Swigetokrzyskiej

zaprasza Pania/Pana*
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Jublleuszu 50 lat pracy naukowo-dydaktycznej
w Politechnice Swietokrzyskiej

owanej z okazji

prof. dr hab. inz. Stanistaw Adamczak dr hc. (multi)
Przewodniczacy Komitetu Naukowego Konferencji

Kierownik Katedry

dr hab. inz. Krzysztof Stepien, prof. PSk
Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Konferencja odbedzie sie w Kielcach, w dniach 14-16 wrzesnia 2022 r.

* Stopnie i tytuly naukowe zostaly przyjete z bazy danych poprzedniej Konferencji i moga by¢ juz nieaktualne, za co Komitet
Organizacyjny z gory przeprasza.
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